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摘要(译)

根据本实施例的超声探头包括压电振动器和声透镜。压电振动器被配置
为发送和接收超声波。声透镜设置在超声波发送/接收侧。声透镜形成为
使得位于声透镜的表面的中心区域的两侧上的每个端部区域的表面形状
形成为具有与中心的表面形状的曲率不同的曲率。声透镜表面的区域。
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